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Abstract (en)
[origin: WO8403142A1] A method and apparatus for determining the location of a target surface (14) by projecting a periodically scanning pattern of
light onto the target surface (14), and comparing the time of projection on a predetermined point of the pattern along a predetermined path within the
time of observing an image of the predetermined point of the pattern reflected along an intersecting receiver path. An apertured disc (30) is rotated
between a light source (22) and a collimating projection lens assembly (28) to produce a scanning pattern of light. Photoelectric sensors (40, 76)
generate reference and receiver electrical signals in response to projection and reception of the pattern of light, and the distance of the target surface
from a reference location may be electrically determined as a geometrically defined function of the phase angle between the electrical signals. In
one embodiment of the apparatus, the scanning pattern of light is both projected and received through a single projection lens (110), permitting the
angular separation between the projection path and the receiver path to be kept small, permitting measurement of a wide range of locations of the
target surface within a phase angle variation of less than 360 degrees.

Abstract (fr)
Procédé et appareil pour déterminer l'emplacement d'une surface cible (14) en projetant un diagramme de balayage périodique de lumière sur
la surface cible (14) et en comparant le temps de projection sur un point prédéterminé du diagramme le long d'un chemin prédéterminé avec le
temps d'observation d'une image du point prédéterminé du diagramme réfléchie le long d'un chemin de réception d'intersection. On fait tourner un
disque comportant des ouvertures (30) entre une source de lumière (22) et un montage de lentille de projecteur de collimation (28) afin d'obtenir
un diagramme de balayage de lumière. Des détecteurs photo-électriques (40, 76) envoient des signaux électriques de référence et de récepteur
en réponse à la projection et à la réception du diagramme de lumière et il est possible de déterminer électriquement la distance entre la surface
cible et un emplacement de référence comme une fonction définie géométriquement de l'angle de phase entre les signaux électriques. Dans un
mode de réalisation, le diagramme de balayage de lumière est à la fois projeté et reçu par une simple lentillede projection (110), rendant possible
une petite séparation angulaire entre le chemin de projection et le chemin de réception, ce qui permet de prendre les mesures de toute une série
d'emplacements de la surface cible avec une variation d'angle de phase inférieure à 360o.
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